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Abstract (en)
The component (10) has an acoustic permeable counter element (12) including a counter electrode (22). A feeding unit feeds charging voltage
between a membrane (11) and the electrode. Another acoustic permeable counter element (13) is provided with a compensation electrode (33). The
membrane is arranged between the electrode and the compensation electrode, and another feeding unit feeds compensation voltage between the
electrodes. The compensation voltage is regulated independent of the charging voltage and voltage that is changed based on deflection between
the membrane and counter electrodes. Independent claims are also included for the following: (1) a method for operating a component with a
micromechanical microphone structure (2) a method for manufacturing a component with a micromechanical microphone structure.

Abstract (de)
Mit der vorliegenden Erfindung wird ein Bauelement mit einer sehr platzsparenden und robusten mikromechanischen Mikrofonstruktur mit
hoher Messempfindlichkeit vorgeschlagen, bei der bei einem vergleichsweise geringen Elektrodenabstand eine relativ hohe Ladespannung
an die Messkapazität angelegt werden kann. Die Mikrofonstruktur umfasst eine durch den Schalldruck auslenkbare Membran (11), die als
auslenkbare Elektrode fungiert, ein feststehendes akustisch durchlässiges Gegenelement (12), das mindestens eine Gegenelektrode (22)
umfasst, und Mittel zum Anlegen einer Ladespannung zwischen der Membran (11) und der Gegenelektrode (22). Erfindungsgemäß, ist ein zweites
feststehendes und akustisch durchlässiges Gegenelement (13) vorgesehen, das mindestens eine Kompensationselektrode (33) umfasst. Die
Membran (11) ist zwischen der Gegenelektrode (22) und der Kompensationselektrode (33) angeordnet und es sind Mittel zum Anlegen einer
Kompensationsspannung zwischen der Gegenelektrode (22) und der Kompensationselektrode (33) vorgesehen.
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